
G1  波長掃引パルス量子カスケードレーザ (浜松ホトニクス㈱) 

 

外部共振構造によりブロードな波長掃引が可能なパルス量子カスケードレーザ(EC-QCL)が 

は、従来 フーリエ変換赤外分光器(FT-IR)などで行っていた中赤外の分光測定を遠隔・非接触かつ高スル

ープットで実現することが可能。浜松ホトニクス㈱が西澤記念研究センターの試作コインランドリを利用して、

可動 MEMS回折格子を製作して製品化した。 

       

      
  構造                         可動 MEMS回折格子 

                 

MEMS回折格子の SEM像        メタンガスの赤外線吸収特性 (測定例)   

 

浜松ホトニクス㈱ www.hamamatsu.com Tel. 053-459-1113 

 

http://www.hamamatsu.com/


G2  光学式溶融樹脂 圧力・温度センサ (長野計器㈱) 



G3 静電容量型微差圧センサ 「マノスター」 (㈱山本電機製作所) 

MEMS ﾊﾟｰｸｺﾝｿｰｼｱﾑの「MEMS人材育成」および、 

試作コインランドリで開発された 

マノスターディジタル微差圧計 QDP33 

   

断面構造   チップ写真   アセンブリ 
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